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应用硅和非硅 犕犈犕犛技术的微型直接甲醇燃料电池

汤小川１，张宇峰１，苑振宇１，王喜莲１，刘晓为１，２

（１．哈尔滨工业大学 ＭＥＭＳ中心，黑龙江 哈尔滨１５０００１；

２．哈尔滨工业大学 微系统与微结构制造教育部重点实验室，黑龙江 哈尔滨１５０００１）

摘要：分别以硅和不锈钢材料为极板研制了两种结构简单、体积小、比能量密度高的微型直接甲醇燃料电池，并介绍了该

电池的工作原理和结构。利用光刻、溅射和腐蚀等 ＭＥＭＳ技术完成了硅基微型直接甲醇燃料电池的制作，实验测试表

明，在室温条件下，使用１．５ｍｏｌ／Ｌ甲醇溶液供液时其开路输出电压为５２０ｍＶ，最大输出功率密度达到５．９ｍＷ／ｃｍ２；

利用非硅微加工技术完成的不锈钢微型直接甲醇燃料电池，在室温下用２ｍｏｌ／Ｌ甲醇溶液供液时开路输出电压为６５０

ｍＶ，最大输出功率密度达到１５．８ｍＷ／ｃｍ２。

关　键　词：甲醇燃料电池；硅基技术；非硅微加工；微机电系统；最大功率密度
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